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摘要(译)

本发明提供一种压电体的制造方法和压电体、超声波探头、超声波诊断
装置以及非破坏检查装置，压电体的制造方法是把具有厚度分布的同一
形状的压电体高精度制作一个以上，使用该压电体实现可靠性高的超声
波诊断等。其包括：压电前体材料成形工序，其把由压电陶瓷粉末构成
的压电材料与粘合剂混合并溶在溶剂中，再把它用刮刀法等成形为从数
十微米到数百微米级厚度的片状；压电前体材料层合工序(a)、(b)，其把
这样得到的片状压电前体材料(6)进行层合；加压工序(c)、(d)，其把这样
得到的压电前体材料层合体(7)进行模具压制；煅烧工序(e)，其把这样加
压了的压电前体材料层合体(7a)进行煅烧来得到希望的形状。
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